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摘要(译)

沉积设备包括腔室，台，掩模，卡盘，沉积源，激光发生器和光学组
件。室内支撑着舞台。面罩设置在舞台上。掩模包括沉积图案。卡盘配
置为支撑腔室中的基板。卡盘被配置为定位基板以与沉积图案重叠。沉
积源设置在腔室中。沉积源配置成向衬底提供沉积材料。激光发生器配
置为产生激光束。光学组件配置成在掩模和基板之间引导激光束。
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